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Одним из перспективных современных методов улучше-

ния  поверхностных и объемных свойств материалов является 

использование сильноточных ионных пучков [1]. В данной рабо-

те исследованы особенности процессов, происходящих на  по-

верхности ванадия и сплавов на его основе (V-0,59Ga, V-1,86Ga , 

V-4,51Ga-5,66Cr, V-3,4Ga-0,62Si, V-4,81Ti-4,82Cr), облучённых 

в ионно-лучевом ускорителе ИЛУ ионами Ar
+
 с энергией 20 кэВ 

и 40кэВ, дозами 5·10
21

м
-2 

и 1,0۰10
22 

м
-2

, при Тобл. ≈ 700
0
К. Эти 

сплавы являются перспективными малоактивируемыми функ-

циональными и конструкционными материалами для ряда кон-

цептуальных проектов будущих термоядерных реакторов. Уста-

новлено влияние дозы и энергии имплантированных ионов на 

твёрдость поверхности, причём толщина упрочненного слоя бо-

лее, чем на два порядка, превышает пробег ионов аргона указан-

ных энергий в ванадий. В результате облучения происходят так-

же структурные изменения в поверхностных слоях, которые вы-

ражаются в изменении интенсивностей отражений от ряда плос-

костей образцов и в увеличении постоянной решётки облучённых 

материалов. 
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